
Пристрій для вимірювання коефіцієнтів відбиття, що містить оптично зв'язані джерело 

випромінювання, тримач зразків, рухомий відбивач, на який нанесено відбивне покриття, 

установлений з можливістю переміщення, і приймач випромінювання, вхідний і вихідний 

циліндри, що розташовані один відносно одного під кутом 90° і відносно тримача зразків під 

кутом 45°, причому початок вхідного циліндра з'єднаний з джерелом випромінювання, а його 

кінець з'єднаний з тримачем зразків, початок вихідного циліндра з'єднаний з тримачем 

зразків, а його кінець з'єднаний з приймачем випромінювання, причому обидва циліндри 

зафіксовані в корпусі, що забезпечує їх нерухомість, а рухомий відбивач, на який нанесено 

відбивне покриття, встановлений з можливістю руху паралельно площині тримача зразків і 

почергово із зразками, що досліджуються, який відрізняється тим, що введено 

мікроконтролер, пристрій виведення інформації та керуючу кнопку, вихід якої з'єднаний з 

другим входом мікроконтролера, перший вхід якого з'єднаний з виходом приймача 

випромінювання, перший вихід мікроконтролера з'єднаний з входом джерела 

випромінювання, а його другий вихід з'єднаний з входом пристрою виведення інформації. 


